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Микроволновый факел как способ плазменной обработки поверхностей катодов [footnoteRef:1]*) [1: *)  DOI – тезисы на английском] 
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Важным элементом мощных импульсно-периодических нецепных HF(DF)-лазеров, инициируемых объемным самостоятельным разрядом (ОСР), является электродная система, которая должна обеспечивать стабильную работу лазера [1-3]. Использование катодов из карбида кремния (SiC) позволяет существенно увеличить однородность и устойчивость ОСР в рабочих средах электрохимических лазеров [3]. Однако для получения наиболее однородного ОСР в этих условиях необходимо, чтобы на катоде присутствовал мелкомасштабный рельеф ~50 мкм [1-3]. Создание мелкомасштабных неоднородностей представляет значительную проблему, поскольку высокая твердость SiC затрудняет механическую обработку катодов из этого материала. Поэтому представляется весьма актуальной задачей изучение возможности применения плазменной обработки поверхности как из карбида кремния, так и из металлов (Ti, Al) для создания катодов с рельефом. 
Целью настоящей работы было исследование возможности применения микроволнового факела [4, 5] как способа плазменной обработки катодов (SiC, Ti, Al). Приводятся параметры микроволнового факела (газовая температура, температура и концентрация электронов) для плазмообразующих газов, таких как аргон и воздух. Обсуждаются физические аспекты процессов, происходящие при контакте плазмы с поверхностью.
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